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  אוהד ברמ�    :  רצהי
  

  דוד אילתהפרופ'     :  מנחה
  
   
  

  :נושאעל ה
  

  רזונטורי� דיאלקטרי� מיקרואלקטרומכניי�
Lame Mode Filled-Gap Resonator 

The seminar will be given in Hebrew  
  

  להל� תקציר ההרצאה:
  

שי� כשעוני� לתזמו� רכיבי� רזונטורי� מיקרואלקטרומכניי� מפותחי� כתחלי* לגבישי קוור), וה� משמ

אלקטרוניי�. ממדיה� הקטני� של הרזונטורי� המיקרואלקטרומכניי�, ותהליכי הייצור שלה�, מאפשרי� 

אינטגרציה קלה ע� מעגלי� אלקטרוניי�. לעומת זאת, אינטגרציה של גבישי קוור) ע� מעגלי� אלקטרוניי� 

קיימי� כיו� מבוססי� על תנודות של קבלי� מורכבת ויקרה. רב הרזונטורי� המיקרואלקטרומכניי� ה

אוויר או גז קלוש. הקיבול הנמו� של הרזונטורי� הקיימי�  �משתני� המורכבי� מאלקטרודות ניידות שביניה

מקשה על חישת התנודות. לאחרונה, הוצע לפתח טכנולוגיה אלטרנטיבית של קבלי� משתני� שבה� המרווח 

חומר דיאלקטרי מוצק. הקשיחות הגבוהה של קבלי� אלה מאפשרת לממש שבי� האלקטרודות הניידות מלא ב

רזונטורי� לתדירויות גבוהות, וארכיטקטורה חדשה מאפשרת להגדיל את שטח הקבל ללא הגדלה של ממדי 

  הרזונטור.

בעבודת המחקר תוכנ� ויוצר רזונטור דיאלקטרי מסוג חדש זה. הרזונטור תוכנ� בטכניו� ויוצר במפעלי חברת 

 125MHzג'ז שהינה מפעל לייצור מעגלי� אלקטרוניי� ממוליכי� למחצה. הרזונטור תוכנ� לתדר של $אוורט

ובמהל� תכנונו בוצעה עבודה של פיתוח תהליכי ייצור חדשי� שלא היו קיימי� לפני כ� במפעל. ייצור במפעל 

  הרחבה במהל� ההרצאה.מהווה אתגר מכיוו� שהתהליכי� במפעל ה� רגישי� לכל שינוי. נושא זה ידו� ב
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